HORARIOS CURSO

ACADEMICO
GRADO EN
INGENIERIA ELECTRONICA 2026/ 27

Facultad de Ciencias INDUSTRIAL

CURSO: 1°

Grupo: \A \Semestre: \1‘—’ Aula: 102
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Mecanica, Ondas y
8:30-9:30 M.OT Matematicas Il Termodinamica Fund. Inf
(i)./(i-i). Fund. Inf. (1) 5sem (2') .
Lab. FAG1 A7.8 A7.8 Rl
9:30 — 10:30 Slsem 11 sem Matematicas | (A/B) Fundamentos de Mecanica, Ondas y o s;em (3)
. - 102 /105 Informatica Termodinamica 102
11 sem
Mecanica. Ondas Matematicas | Matematicas | Qu;rlr;lca
10:30- 11:30 M.O.T Termodi’némica ! (A/8) (A/B) Fund. Inf 102
AR Fund. Inf. (3) 102 /105 102 /105 -
(iii)/(iv) A7.8 (4) 11 sem
Lab. FAG1 1 S;}m it A7.8 M.O.T.
5sem L Quimica LTSS - 11 sem (i, ii)
11:30-12:30 Quimica 4 sem (2) Quimica 102
11 sem
12 sem
Mat. Il Mat. | M.O.T. Quimica M.O.T. Quimica
. . (B) (A) Fundamentos de (v)/(vi) L. (iii, iv) (4)
12:30 - 13:30 101 102 Informética Lab. FAG1 (a;t’;:"d) Matematicas II 102 11
11 sem 11 sem 5sem 12 sem 11 sem
Mat. Il Mat. | Mec. Ondas, Termo. Mec. Ondas, Termo.
A) (8) Fundamentos de ()/(vi) o
13:30- 14:30 101 102 Infgr:;::lca Lab. FAG1 Matematicas Il 102
11 sem 11 sem 5sem 12 sem
Quimica Quimica Quimica Quimica Quimica
(1/2) semanas alternas | (1/2) semanas alternas |(1/2) semanas alternas (1/2) semanas alternas
16:00- 18:00 UAICEIELESENCES Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG Lab. QIQG
ELHOL.S 2 sem 2 sem 2 sem 2 sem
2 sem
Quimica Quimica Quimica Quimica Quimica
3/4) semanas alternas 3/4) semanas alternas 3/4) semanas alternas 3/4) semanas alternas
18:00- 20:00 (3/4) semanas alternas G Lab. QIQG A Lab. QIQG o Lab. QIQG & Lab. QIQG
La:'sg:r?G 2 sem 2 sem 2 sem 2 sem

Grupos reducidos
A B

1,2,3,4

i, ii, iii, iv, v, vi




Facultad de Ciencias

GRADO EN

HORARIOS

CURSO

ACADEMICO

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

2026/27

CURSO: 1°

Grupo: \A \Semestre: \2‘—’ Aula: 102
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30 — 9:30 |Electromagnetismo Matematicas Il
RGDAO
Representacion Grafica (c)
y Disefio Asistido por | Matematicas Il Mat. IV GR-03
Ordenador (y) (x) 6 sem
9:30-10:30
Electromag.| RGDAO GR-03 A7.8 A2.3 Electromag.
11 sem 12 sem
Matemiticas IV (it/)z) G:zdz)s L lia/Fz)Mz
: Matematicas Ill Mat. IV £l
10 sem 6 sem (2) ) 5 Sem.
. - . Matemati 1
10:30 - 11:30 atemticas A s I
11 sem 12 sem (b)
Matematicas Il Mat. IV GR-03
. 6 sem
Matematicas Il . (x) (z)
11:30-12: Matematicas IV
30 30 Electromag.| RGDAO A7.8 A2.3 Electromag.
(c/d) (a) 11 sem 12 sem (c/d)
102 GR-05 Lab. FEM2
10 sem 6 sem 5 Sem.
12:30-13:30 Electromagnetismo
Fundamentos de Fundamentos de
Empresa Empresa
RGDAO Electromagnetismo
13:30 - 14:30 shos magn

16.30-17.30 RGDAO RGDAO RGDAO
(prac. DAO) (prac. DAO) (prac. DAO)
17.30-18.30 3 sem. 3 sem. 3 sem.
Matematicas Il
(x+y+2z)
18.30-19.30 RGDAO RGDAO RGDAO 2 sem
(prac. DAO) (prac. DAO) (prac. DAO)
19.30 - 20.30 3 sem. 3 sem. 3 sem.

Electromagnetismo
(a+b+c+d)
1sem

Grupos reducidos

XY, 2

a,b,cd




HORARIOS CURSO

ACADEMICO
GRADO EN
INGENIERIA ELECTRONICA 2026/ 27

Facultad de Ciencias INDUSTRIAL

CURSO: 22

Grupo: \A \Semestre: \1— Aula: 108
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Res. Mat. |Comp. Elec.| Res. Mat. | Comp. Elec.
. . Termod. . Ciencia y Tecnologia de (A) (B) (B) (A)
8:30 - 9:30 | ;.. g, | e Tec Mat. los Materiales 108 105 105 108
(a) 1(\1/)1 13 sem 3 sem 10 sem 3sem 10 sem ComrE):)nentes
ec.
108 7 sem Termodinamica Técnica| tes: Mat. |Comp. Elec.| Res.Mat. | Comp. Elec. Electrotec. (1/5)
9:30-10:30| 7sem y Fluidos (A) (8) (B) (A) (iv) Lab. LIE
108 105 105 108 i 5 S;m
Termod. . Ciencia y Tecnologia de |Ciencia y Tecnologia de los| Eléctrica
. - .20l
10:30-11:30 Tec. Fluid. Cien. 1:(;: Mat. Electrotecnia los Materiales Materiales 9 sem
(b) (A/8B) —
111
108 108/105 Termodman?lca Tecnicay Termodinamica Técnica y
11:30-12:30]| 7 sem 7sem Fluidos Fluidos Electrotec.
13 sem (v) Componentes
- Lab. Ing. Elec.
Termod. : Res. Mat. [Comp. Elec. Electrotecnia Res. Mat. | Comp. Elec. a’ -
Cien. Tec. Mat (3)
. . Tec. Fluid. BN (A/B) A5 52
12:30 - 13:30] ) (B) (A) 108/105 (A) (B) 9sem Lab. LIE
(c) 105 108 108 201 5
108 111 10 sem sem
7 sem
13:30 - 14:30| 7 sem
Resist. Mat Termod. Resis. Mat
15:30 - 16.30 Componentes esist. Mat. Tec. Fluid. | Resis: Mat.
Elec. (o) (d) (6) Componentes Elec. Componentes Elec.
E|eCtTOtEC. (2) - 108 - (4/6) (7)
16.30-17.30
. . (i) Lab. LIE 12 sem By 12 sem Lab. LIE Lab. LIE
Li‘b' Ing. 5sem Electrotec 5sem 5 sem
30 — 18- Eléctrica Resist. Mat. . |Resist. Mat.
17:30 - 18:30] 9 sem ) (iii) (&)
" ) Lab. Ing. )
. . ectrotecnia R
18:30 - 19:30) i 12 sem Focrica | 12sem
Lab. Ing. Eléctrica
19:30 - 20:30| 9sem Resist. Mat. |Resistencia de Materiales
(v) @
20:30-21:30 12 sem 12 sem

Grupos reducidos
X, Y, 2

a,b,cd

i, ii, iii, iv, v

a, Br Y, 61 §, (
1,2,3,4,5,6,7




Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

CURSO

ACADEMICO

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

2026/27

CURSO: 22

Grupo: \A \Semestre: \2‘—’ Aula: 108
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Elec. Bas.
8:30-9:30 Maq.y (B) Fund control Trat. Trans.
Mec. 10 sem © Sefiales
1 Elec. Bas. 1Fundamentos de Control d
Lab. LC
108 i (3) Méquinas y Magquinas y _ ) A2.3
9:30-10:30 8sem |Elec. Dig. Lab. LIE Mecanismos . sem 8 sem
Mecanismos
(a) 5sem 10 sem
A7.8
Maquinas - - - -
10:30 - 11:30 | maq.y L SET Me(:mismoys Electrénica Digital Electrénica Digital Trat. Trans.
Mec Fund. Control Sefiales
’ d
(2) o » Elec. Bas. [Trat. Trans. La(b )LC ()
11:30 — 12:30 108 Electrénica Digital (A) Sen. . s:em A2.3
8sem |Elec. Dig. 5sem 108 (B) Elec. Bas. | Trat: Trans. 8 sem
(b) 111 (;3) " | Sedales
A7.8 Trat. 201 (A)
11 sem Elec. Bas. Elec. Bas. Trans. Sefi Fundamentos de 108
12:30-13:30 (1) (A) (B.) Control
Magq. y Lab. LIE 108 10 sem Fund. Control | Trat: Trans.
Mec. 5sem 11 (e) Sefiales
(3) Trat. Lab. LC (c)
108 Elec. Bas. | ¢ Tratamiento y an- A2.3
13:30 — 14:30 | 8sem (A) (B.) Transmisién Sefiales 7sem 3 sem
. . 108 11 (A)
10 sem 3 sem 8 sem

Elec. Basica.
(6)
Lab. LIE
5 sem

Trat.
15.30-16.30 Magq. y Mec. T e Elec. Dig. Trans. Fund.
. Dig. (c) Control o
(4) A7.8 Elec. Basica (b) (e) Sefiales | Control (a)
108 : (2/4) A7.8 (a) Lab. LC
16.30-17.30 |  8sem 1 sem Lab. LIE LC drcem | A23 | 7sem
5sem sem 8 sem
17.30-18.30 Trat. Trans. Sefiales
Mag.y Mec. | piec. pig. (d) o (b)

(5) e Elec. Basica. A2.3
18.30-19.30 | 4o 11 sem Mad. y Mec. o 8sem
19.30-20.30 Maq.(g)Mec.
20.30-21.30 | oo

Grupos reducidos

a,b,cde

1,2,3,4,5,6




Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2026/27

CURSO: 32

Grupo: ‘A ‘Semestre: ‘19 Aula: 111
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
[Eeyelon Procesadores Procesadores ElcE o=
8:30-9:30 Eléctrica Integrados Automatica .
Integrados Analdgica
(a) ) 5sem Procesadores (x) )
Lab. Ing. Lab. ISA Integrados Lab. ISA Laby Lc
Qe . Electrénica Analdgica .
9:30-10:30 | Flectrica 11 sem 5 sem 1 sem 11 sem
Tecnologia Electrénica Analdgica L.
Eléctrica Procesadores Automética Electrénica
10:30-11:30 Integrados L. Analégica
(b) Gestion de la P (z)
(y) . Tecnologia Eléctrica (x)
Lab. Ing. Lab. ISA Produccién Lab. ISA Lab. LC
Eléctrica . 11 sem .
11:30-12:30 11 sem 11 sem 11 sem
P Automatica »
12:30 — 13:30 Tecnologia | Procesadores Tecnologia Eléctrica Gestion de la Electrénica
Eléctrica Integrados 5sem Produccion Automatica Analégica
(© @ v .
Lab. Ing. Lab. ISA Gestion de la Lab. ISA Lab. LC
Eléctrica Ciencias Automitica Produccién 11 sem a s-em
13:30 -14:30 11 sem 11 sem 5sem (Practicas)
10 sem
Tecnologia Eléctrica
] ] (d)
16:30 - 18:30 Lab. Ing. Eléctrica
11 sem

Grupos reducidos

XY, 2

a,b,cd




HORARIOS CURSO

ACADEMICO
GRADO EN
INGENIERIA ELECTRONICA 2026/ 27

Facultad de Ciencias INDUSTRIAL

CURSO: 32

‘Grupo: ‘A ‘Semestre: ‘2‘-’ Aula: 111
[Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Electrénica de Potenci
8:30-9:30 ectronica de Fotencia Ing. Sist. Dis. Fab. Cir. Int.] Inf. Com. Ind. Instr. Elec.
5sem
(2) (y) (y) (x)
P I Lab. ISA A7.8 Lab. ISA Lab. LIE
Disefio y Fabricacion de Instrumentacién
9:30 — 10:30 Circuitos Integrados 11 sem 11 sem 11 sem 11 sem nt:
5sem Electronica Electrénica de
- N . . . — L Potencia
10:30 - 11:30 Disefio y Fabricacién de Ing. Sist. Dis. Fab. Cir. Int.| Inf. Com. Ind. | Instr. Elec. |Disefoy Fabricacién de
* * Circuitos Integrados (x) (2) (z) (y) Circuitos Integrados
11:30 — 12:30 Lab. ISA A7.8 Lab. ISA Lab. LIE Instrumentacion
: : 1l s fi=em Ti=em 11sem Informatica y Electrénica
Ingenieria de Sistemas Comunicaciones Instrumentacion
20— 13- Industrial .
12:30-13:30 Ing. Sist. Dis. Fab. Cir. Int.| Inf. Com. Ind. Instr. Elec. ndustriales Electronica
5sem
Informaticay ) ) ) (2)
Comunicaciones Lab. ISA A7.8 Lab. ISA Lab. LIE Ingenieria de Sistemas
13:30-14:30 industriales 11 sem 11 sem 11 sem 11 sem 5 cem
5sem

Electrénica de Potencia

15.30-16.30 (x/y)
7 sem
Electrénica de Potencia
16.30-17.30 (2)
7 sem
Electrénica de Potencia Electrénica de Potencia
(x/y) (2)
17.30-20.30 Lab. LIE Lab. LIE
5sem 5sem

Grupos reducidos
X, Y, 2




Facultad de Ciencias

HORARIOS

GRADO EN

INGENIERIA ELECTRONICA

INDUSTRIAL

CURSO
ACADEMICO

2026/27

CURSO: 42

Grupo:

A

‘Semestre:

e

Aula:

110

Hora:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30-9:30

Electrénica para
Acondicionamiento
Energético
(Practicas)

Electrénica para
Acondicionamiento
Energético

Electrénica de

Sistemas Robéticos
Industriales

Sensores y Actuadores

Sensores y Actuadores
(Practicas)
9 sem

12:30-13:30

. . Lab. LIE Radiofrecuencia para
9:30 - 10:30 9sem Aplicaciones
Industriales
Electrénica de
Sistemas Electrénicos Radiofrecuencia para Sistemas Electrénicos Fibras, Componentes y
: - : P t L . P
10:30-11:30 royectos Programables Aplicaciones Programables Sistemas Opticos
Industriales
Dispositivos para Energias Dispositivos para Energias
11:30-12:30 P Renmr/’ables ’ P Renm’:ables ’
Proyectos
(Précticas) (a/b) Control Inteligente Proyectos Electrénica para
6 sem Control Inteligente

Acondicionamiento
Energético

(Practicas)

13:30-14:30

15.30-17.30

Fibras, Componentes y
Sistemas Opticos
(a)

Lab. FOM1
9 sem

Mantenimiento de
Instalaciones

Electrénica de
Radiofrecuencia para
Aplicaciones
Industriales
(Practicas)

Lab. LIE
9 sem

Fibras, Componentes y
Sistemas Opticos

Dispositivos para Energias
Renovables
(Practicas)

9 sem

A2.3
9 sem

17.30-19.30

Sistemas Electrénicos
Programables
(Practicas)

A7.8
9 sem

Mantenimiento de
Instalaciones
(Practicas)
Lab. Ing. Eléctrica
9 sem

Sistemas Robéticos
Industriales
(Practicas)
A7.8
9 sem

Fibras, Componentes y
Sistemas Opticos
(b)

Lab. FOM1
9 sem

Grupos reducidos

a,b




HORARIOS CURSO

ACADEMICO
GRADO EN
INGENIERIA ELECTRONICA 2026/ 27

Facultad de Ciencias INDUSTRIAL

CURSO: 42

Grupo: ‘A ‘Semestre: ‘2‘—’ Aula: 110
Hora: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30-9:30
Tratamiento de Seiales . ~
9:30 — 10:30 Para Procesos Tratamiento de Seiiales Para
° ° Domética Industriales Prevencion de Riesgos Procesamiento de Sefiales Procesos Industriales
Laborales Biomédicas
10:30-11:30 Dispositivos Prototipado y Test
11:30 — 12:30 Domética Electrdnicos y Fotonicos Circuitos y Sistemas Electrénicos
(Practicas) Circuitos y Sistemas Electrénico‘s pa’ra‘ApIicaciones
Lab. ISA Electrénicos para B(:)rr::tidcl::)s
12:30-13:30 9 sem Dispositivos Aplicaciones Biomédicas Lab. LIE Prototinado v Test
Electrénicos y Foténicos 9sem O
Peeies) Electrénicos
Prevencion de Riesgos A2.3 .. . {Practicas)
Laborales . Prevencion de Riesgos 9sem
. - . 9sem
13:30-14:30 (Précticas) Laborales
8 sem 8 sem
15.30-16.30 Tratamiento de Sefiales
Para Procesos Procesamiento de Sefiales
16.30-17.00 Industriales Biomédicas
(Practicas) (Practicas)
A2.3 9 sem
17.00-17.30 e




